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Paul H. Andersson, kysymys 1
Jorma Vihinen, kysymys 2
Reijo Tuokko, kysymys 3
Heikki Tikka, kysymys 4

Tenttiarviointia varten vastaukset kysymyksiin eri vastauspapereille.
1. Mikrokipinatydstén kayttdalueet ja ominaisuudet

2. Plasman vaikutus laserablaatioprosessissa?

3. Mikro- ja tarkkuuskokoonpanoon liittyvié erityispiirteita?

4. Millaisia hyvia ja huonoja puolia interferenssimikroskooppi tarjoaa pienten
kohteiden mittaamiseen?



